INDUSTRIEKUNDEN - WEITERBILDUNG

INNOVENT

Plasmatechnik

Im Dreiklang aus Theorie, Praxis und Analytik
26. + 27. September 2022 in Jena/Thuringen

Programm

. THEORIE
Einfuhrung in die Plasmatechnik
Physikalische Grundlagen, Erzeugung von Plasmen, Plasmadiagnostik

Plasma und Oberflachentechnik Kooperationspartner
Wechselwirkung von Plasmen mit Oberflachen, Physikalische und chemische
Gasphasenabschaltung, Niederdruckapplikationen

®
ak-adp
Atmosphéarische Plasmen im Uberblick

Differenzierung von Niederdruckplasmen, Atmospharische Plasmen als Werkzeug Veranstalter

zur Oberflachenmodifikation NNOVENT e.V. - Verein zur
-orderung von Innovationen durch

~orschung, Entwicklung und

Atmospharische Plasmen als Beschichtungsmethode unter

Normaldruckbedingungen Technologietransfer
Prekursoren und Dosiereinheiten, Tools zur Plasma-Uberwachung,
Anwendungsbeispiele Gebuihren

. .. Kursgebuhr inkl. Skript und
Atmospharische Plasmen und Plasmamedizin ; -

_ Teilnahmezertifikat: 990,00 EUR
* Wechselwirkung Plasma und Zelle (z28]. 7% Ust.) - Bei Anmeldung bis
* Antimikrobiell wirkende Schichten (Schwerpunktthema) 31.07.2022 nur 800,00 EUR.
* Ausgewahlte Forschungsergebnisse Jeder weitere Teilnehmer einer
» Anforderungen an Gerateentwicklungen Einrichtung erhalt einen Nachlass

von 10% auf die Kursgebuhr.
Verpflegungsaufwand (Pausen-
versorgung und Stammtisch am

Atmospharische Plasmen als ein Bestandtell von Kombinationstechnologien
Verfahrenskombinationen mit nasschemischen Beschichtungsverfahren

Oberflachenanalytik ersten Abend): 100,00 EUR zzgl.
* Oberflachentopographie, taktile Methoden 197 Ust
 Schichtzusammensetzung, -haftung, -bestandigkeit Mindestteilnehmerzahl: 8 Personen
* Benetzbarkeit, Oberflachenenergie Anmeldung

Online unter www.innovent-
Il. PRAXIS jena.de oder QR-Code mit dem
Oberflachenreinigung mittels Plasma u.a. Smartphone scannen.

Ortsaufgeloste Benetzbarmachung einer Kunststoffplatte
Anwendung von Testtinte und deren Grenzen

[w] Mit der Anmeldung
g+ erkennen Sie die AGB
2F und die Datenschutz-

Atmospharische Plasmen als Werkzeug zur Beschichtung bestimmungen unter

Interferenzeffekte auf Edelstahlsubstraten www.innovent-jena.de
SiI0x- Dunnschichtabscheidung mittels Plasmaduse und taktile Schichtvermessung an.

Il. HAUSRUNDGANG & g e
DlUnnschicht-Labor und Oberflachenanalytik-Labor, AFM, SEM A




